Rezumat

in lucrarea de fia emiatorul si receptorul de ultrasunete sunt realizate cu ajlito
unui senzor Emfit.

Schimbarile Tn grosime ale filmului Emfit ca urmaaeunei presiuni exercitate pe
fetele acestuia geneream tensiune intre cei doi electrozi care va aveseaclege de
varigie ca a presiunii exercitate.

Pentru producerea ultrasunetelor se faltessprocedeul inverg anume intre cei doi
electrozi se aplic un camp electric alternativ care duce la dilaki comprimari
succesive ale senzorului

Partea hardware a proiectului ¢oe un circuit de comarigd un invertor autonom
"contratimp", surs stabiliza#i de tensiungi senzorul Emifit.

in circuitul care face emisia de ultrasunete anodibl un invertor autonom
"contratimp", bobinele primare ale transformatorsiunt conectate alternativ la sursa de
tensiune, cele dauranzistoare de putere conectebarna de masla unul sau la célalt
capmt al primarului transformatorului, realizand asttei flux variabil prin miez chiar
daa tensiunea de alimentare este condtant

Pentru recega ultrasunetelor au fost proiectate docircuite distincte. Primul
dintre ele este realizat cu ajutorul unui microfan electret, al doilea este realizat cu
senzorul Emfit

Circuitul de comand este realizat cu un microcontroler PIC 16F887 psode
firma Microchip. Microcontrolerul este conectatgala tranzistoarelor de putere.

Pentru comand am folosit modul ECCP al microcontrolerului (Enbed
Capture/Compare/PWM), mai exact partea de PWM éMlgith Modulated).

In modul PWM se poate genera un semnal drepturaghicll durata de puls
modulat.

Partea de prelucrare a semnalejorde extragere a inforngdor referitoare la
distana pan la obstacol, dira@ in care sed@Feste si forma acestuia nu sunt prezentate

Tn aceastlucrare.



